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内容概要

　　《难熔材料表面双辉沉积铱涂层研究》根据国家自然科学基金资助项目的研究内容编写。
书中介绍了采用双层辉光等离子技术在碳材料、碳/碳复合材料、碳化钨陶瓷，以及钼、铌、钨等难熔
金属表面制备铱涂层的原理和方法，并采用氧一乙炔焰烧蚀法对铱涂层的高温性能进行考核。
　　《难熔材料表面双辉沉积铱涂层研究》介绍的仅是采用双辉等离子技术在不同的高熔点导电基体
上制备铱涂层的一种探索研究，其中揭示的机制和规律还有待商榷。
但是经过系统研究后，发现了一些规律性的科学问题，即铱涂层强烈的择优取向问题，柱状铱涂层高
温转化成等轴晶时产生的大量纳米孔问题，牺牲难熔金属保护内部涂层问题等均有待深入研究。
　　《难熔材料表面双辉沉积铱涂层研究》是为从事材料学研究和生产的人员编写的，同时也可作为
高等院校有关专业的教学参考书。
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编辑推荐

　　《难熔材料表面双辉沉积铱涂层研究》介绍的仅是采用双辉等离子技术在不同的高熔点导电基体
上制备Ir涂层的一种探索研究，提出了一些新的观点和看法，其中揭示的机制和规律还有待商榷。
但是经过系统研究后，笔者发现了一些规律性的科学问题，即Ir涂层沿（220）晶面强烈的择优取向问
题，柱状Ir涂层高温转化成等轴晶时产生的大量纳米孔问题，牺牲难熔金属保护内部涂层问题等都有
待深入研究。
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